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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 表 面 を 有 し 、 銅 を 含 む 配 線 を 形 成 す る 工 程 と 、
　 前 記 表 面 を 覆 う よ う に 拡 散 防 止 膜 を 形 成 す る 工 程 と 、
　 フ ロ ロ カ ー ボ ン 系 ガ ス を 含 む エ ッ チ ャ ン ト を 用 い て 前 記 拡 散 防 止 膜 の 一 部 を エ ッ チ ン グ
処 理 し 、 前 記 表 面 に 達 す る 孔 を 前 記 拡 散 防 止 膜 に 形 成 す る 工 程 と 、
　 前 記 孔 を 形 成 す る 工 程 の 後 、 窒 素 、 ア ル ゴ ン お よ び 水 素 か ら な る 群 よ り 選 ば れ た 少 な く
と も 一 種 を 含 む ガ ス を 用 い て 、 前 記 孔 か ら 露 出 す る 前 記 配 線 を プ ラ ズ マ 処 理 す る 工 程 と を
備 え る 、 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 拡 散 防 止 膜 は 、 Ｓ ｉ Ｃ 、 Ｓ ｉ Ｃ Ｎ お よ び Ｓ ｉ Ｎ か ら な る 群 よ り 選 ば れ た 少 な く と も
一 種 を 含 み 、 前 記 エ ッ チ ャ ン ト は 、 Ｃ Ｆ ４ 、 Ｃ Ｈ Ｆ ３ 、 Ｃ Ｈ ２ Ｆ ２ お よ び Ｃ Ｈ ３ Ｆ か ら な
る 群 よ り 選 ば れ た 少 な く と も 一 種 を 含 む 、 請 求 項 １ に 記 載 の 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 孔 を 形 成 す る 工 程 と 前 記 プ ラ ズ マ 処 理 す る 工 程 と の 間 に お い て 、 エ ッ チ ン グ 処 理 さ
れ た 前 記 配 線 を 大 気 雰 囲 気 か ら 遮 断 し た 状 態 に 保 持 す る 、 請 求 項 １ ま た は ２ に 記 載 の 半 導
体 装 置 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 孔 を 形 成 す る 工 程 は 、 所 定 の 処 理 室 内 で エ ッ チ ン グ 処 理 す る 工 程 を 含 み 、
　 前 記 プ ラ ズ マ 処 理 す る 工 程 は 、 前 記 所 定 の 処 理 室 内 で プ ラ ズ マ 処 理 す る 工 程 を 含 む 、 請
求 項 ３ に 記 載 の 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 プ ラ ズ マ 処 理 す る 工 程 は 、 ５ ０ ｅ Ｖ か ら ５ ０ ０ ｅ Ｖ の イ オ ン エ ネ ル ギ ー で 窒 素 ガ ス
を 用 い て プ ラ ズ マ 処 理 す る 工 程 を 含 む 、 請 求 項 １ か ら ４ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 半 導 体 装
置 の 製 造 方 法 。
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